Excellence through light.

Telezentrisches Messobjektiv
mit integrierter Auflichtbeleuchtung
JENmetar™ 1x/18A.

Ein idealer optischer Baustein fir:

* Messende Bildverarbeitung.
Oberflacheninspektion.
Objektidentifikation.
Objektanalyse.
Positionsbestimmung.

Das JENmetar™ 1x/18 A

vereint in sich die exzellenten
optischen Eigenschaften

der JENmetar™ - Reihe mit

den Vorzligen einer telezentrischen
Auflichtbeleuchtung.

Es garantiert eine sehr gute optische
Auflosung bei einer glinstigen
ObjektfeldgroRe.

Die integrierte Auflichtbeleuchtung
ist eine besonders kompakte Lésung
fiir Abbildung und Beleuchtung.

Kamera - Anschluss: C - mount
Maximales Bildfeld: @ 18 mm
Maximales Objektfeld: & 18 mm

Kamera-Chip Sichtbares Objektfeld

il 12,8%9,5 mm®
2/3" 8,8 x 6,6 mm*
1/2" 6,4 x 4,8 mm*

JENOPTIK

JENA

Laser.Optik.
__Systeme.

Hochste Prazision.
Grol3e Zuverlassigkeit.

Sichere Handhabung.

Durch die Nutzung polarisierten
Lichtes ergeben sich einmalige
Mdglichkeiten fir die gezielte
Veranderung des Kontrastes im Bild
einschlieRlich der Darstellung

von Strukturunterschieden

der Oberflachen. Als Zubehdr dafur
wird eine A/4 - Platte angeboten.

JENOPTIK-Gruppe.




Telezentrisches Mel3objektiv
mit integrierter Auflichtbeleuchtung
JENmetar™ 1x/18A.

Angaben zur Beleuchtung:

Hellfeld - Auflicht - Beleuchtung

optional mit A/4 - Platte.

ﬁ 7 mit polarisiertem Licht,
®

Wellenlangenbereich

520nm ...650 nm.

* - Zylinder, an dessen Umfang das Objektiv
aufgenommen werden kann.

G 3 . Einkopplung des Lichtes
. 8 Uber Lichtleitfaser mit
einem aktiven Faserdurchmesser
° grofer 4 mm.
— 8 234 Ausgeleuchteter
(73 mit A4-Platte) Objektfelddurchmesser 18 mm.
Arbeitsabstand

Telezentrische Abbildung

der Lichtquelle.
C-Mount DIN 15731-AC

Technische Daten;

Abbildungsmalstab:
Freier Arbeitsabstand:

mit A/4-Platte:
Abstand Objekt - Kamerachip:
Maximale Verzeichnung:
Bildseitige Apertur:
Objektseitige Scharfentiefe:

Telezentriebereich™:
Masse:
Bestellnummer:
MA4-Platte:

Bestellnummer;

-1(-1:1)

81 mm

73 mm

333 mm

<0,05 %

0,05

+ 0,11 mm bei 11um Kantenverwaschung
+ 0,55 mm bei 50 um Kantenverwaschung
9 (3)mm

ca. 1200 g

017102-104-26

017102-204-25

* Bereich der axialen Objektverschiebung, bei dem sich der Bildort um maximal 3 pm (1 pm) &ndert.

Design und Spezifikation der Objektive unterliegen der standigen Weiterentwicklung.
Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten.
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